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其他公开文献 US20150290960A1
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摘要(译)

供体基板可包括基层，设置在基层上的光热转换层，设置在光热转换层
上的缓冲层，设置在缓冲层上的有机转移层，以及设置在基板层上的紧
固构件。有机转移层的周边部分。紧固构件可包括具有通过紫外线照射
控制的粘合强度的粘合膜。可以通过施主衬底来防止制造有机发光显示
装置的工艺失败，使得有机发光显示装置可以确保改善的性能。
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